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１．概要（Summary） 
 
早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の田中大器氏より、

SILPOT184（東レダウコーニング）を用いた流路の成型加

工方法の説明と技術指導を受けた。 
 
 
２．実験（Experimental） 
 
田中氏の保有するシリコンモールド及び持ち込んだシリコ

ンモールドを使用し、田中氏の指導の通りに成型した。 
最後に、完成した PDMS チップの状態を汎用 SEM で

拡大観察した。 
 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 
SEM 観察の結果、問題なく成型加工できていることがわ

かった。 

 

Fig.1 SEM image of PDMS chip 
 
 
 
 
 

４．その他・特記事項（Others） 
 

ご対応いただいた早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構

の田中大器氏に感謝する。 

 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
 
なし。 

 
 
６．関連特許（Patent） 
 
なし。 


